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【公開番号】特開2014-86393(P2014-86393A)
【公開日】平成26年5月12日(2014.5.12)
【年通号数】公開・登録公報2014-024
【出願番号】特願2012-236901(P2012-236901)
【国際特許分類】
   Ｈ０１Ｊ  37/22     (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/244    (2006.01)
   Ｈ０１Ｊ  37/28     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０１Ｊ   37/22     ５０２Ｈ
   Ｈ０１Ｊ   37/244    　　　　
   Ｈ０１Ｊ   37/28     　　　Ｂ

【手続補正書】
【提出日】平成27年6月29日(2015.6.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項３】
　請求項２に記載の荷電粒子線装置において、
　前記画像処理部は、前記荷電粒子線の入射角度の校正時に測定された入射角度に基づい
て、１次的に測定される前記重ね合わせずれ量を補正する
　ことを特徴とする荷電粒子線装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７５】
　すなわち、Δ１は本来計測されるべき値であるDから、＋L・tanθのずれ量を含む値と
なる。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００７８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００７８】
　すなわち、Δ2は本来計測されるべき値であるDから、－L・tanθのずれ量を含む値とな
る。
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